
Processed by Luminess, 75001 PARIS (FR)

(19)
EP

4 
04

3 
73

3
A

3

(Forts. nächste Seite)

*EP004043733A3*
(11) EP 4 043 733 A3

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3: 
04.01.2023 Patentblatt 2023/01

(43) Veröffentlichungstag A2: 
17.08.2022 Patentblatt 2022/33

(21) Anmeldenummer: 22179625.3

(22) Anmeldetag: 17.06.2022

(51) Internationale Patentklassifikation (IPC):
F04C 25/02 (2006.01) F04C 29/04 (2006.01)

F04C 29/00 (2006.01) F01C 21/00 (2006.01)

F04C 18/344 (2006.01)

(52) Gemeinsame Patentklassifikation (CPC): 
F04C 25/02; F01C 21/007; F04C 29/005; 
F04C 29/0085; F04C 29/04; F04C 18/344; 
F04C 2240/40; F04C 2240/402; F04C 2240/60; 
F04C 2240/808; F04C 2270/86 

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME
Benannte Validierungsstaaten: 
KH MA MD TN

(71) Anmelder: Pfeiffer Vacuum Technology AG
35614 Asslar (DE)

(72) Erfinder:  
• BERGMANN, Gabriel

35037 Marburg (DE)

• GERMANN, Jannik
35764 Sinn (DE)

• CROMM, Thomas
35457 Lollar-Odenhausen (DE)

• BERNHARDT, Gernot
35625 Hüttenberg (DE)

(74) Vertreter: Manitz Finsterwald 
Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB
Martin-Greif-Strasse 1
80336 München (DE)

(54) VAKUUMPUMPE MIT SEPARAT ANSTEUERBAREM LÜFTER

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vakuum-
pumpe, insbesondere eine Drehschieber-Vakuumpum-
pe, mit zumindest einer Pumpstufe (56) und einem ersten

Elektromotor (50), der antriebswirksam mit der Pump-
stufe (56) verbunden ist. Die Vakuumpumpe verfügt fer-
ner über zumindest einen von einem zweiten Elektromo-
tor (68) angetriebenen Lüfter (66), mittels dessen sich
die Vakuumpumpe kühlen lässt.
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